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摘要(译)

本公开描述了一种电场成像系统和使用方法。根据电场成像系统的实施
方式，流体样本可以放置在基于像素的阻抗传感器的顶部。之后可立即
创建目标分析物的图像。从该图像，计算机成像算法可以确定目标分析
物的属性（例如，大小，类型，形态，体积，分布，数量，浓度或运动
性等）。电场成像传感器可用于各种凝集或凝聚测定。
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